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非接触形状測定システム 

電動 XY ステージと上方に配置したレーザー変位計によって，測定サンプルの三次元形状を非接触で

計測する装置 

[型式] 

 （株）キーエンス  LT8110 

 ステージ コムス（株）EMS98AD-3D 

[仕様] 

 光源            ：半導体レーザ 670μm 

 スポット径     ：約 7μm 

 測定範囲     ：土 1mm 

 分解能      ：0.４μm 

 ステージ可動範囲 ：300×300mm 

※3 次元計測データを Excel シートへ転送 

[設置年度] 

 2000 年度（平成 12 年度） 

 

 

 

  


